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Нанотехнологии и мицросистемная техника

Цшь освоеЕпя дпсцпплппы
и методаIии механики сIшошньгх сред и трибологии.

б зет / 2lб час

Краткое содержание
дисциплипы

Напряжённое состояние. основные поЕятия *a**"й
сплошньD( сред. Наrrряжениrl в координатньD( площадках.
Закон парIIости касательньD( наrrряжений. Элипсоид
напряжений.

,ЩеформироваIIное состояние. Плоское состояние.
приближённые уравнения равновесия в аншIизе
формоизменяющих операций. описаrrие движения

его поверхности.
ы поверкIостного

слоя при треЕии. Видl и характеристики изнаIIIивания.
Методы повышения износостойкости детапей и узлов


